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Elektroniczny system badania przemie-
szczeñ EPS-02A umo¿liwia automatyczny
odczyt pionowego po³o¿enia 62 miejsc kon-
strukcji w tym samym u³amku sekundy.

Nowoczesny system kontroli przemie-
szczeñ Nikona oparty jest na zestawie
sk³adaj¹cym siê z niwelatora laserowego
AL-50 (patrz GEODETA nr 2), ³at elek-
tronicznych EPS-02A, terminala komu-
nikacyjnego oraz komputera typu PC. Sy-
stem mo¿e siê sk³adaæ z maksymalnie 31
³at EPS-02A, a po zastosowaniu multi-
plexera nawet z 62 ³at. £ata elektronicz-
na EPS-02A wyposa¿ona jest w we-
wnêtrzny terminal komunikacyjny oraz
fotoreceptor sygna³ów laserowych. Mi-
nimalny odczyt EPS-02A wynosi 0,1mm.
£aty te, przeznaczone do ci¹g³ego po-
miaru, s¹ odporne na warunki atmosfe-
ryczne (wodoszczelne). Po³¹czone kabla-

Elektroniczna ³ata EPS-02A

mi i terminalem ³aty przekazuj¹ w tym
samym momencie dane do komputera.

Schemat pomiaru przemieszczeñ

Zasiêg pomiaru: 150 m. Wymiary: 102 x
161 x 202 mm. Zestaw ma m.in. nastêpu-
j¹ce zastosowania: pomiary odkszta³ceñ
konstrukcji  mostowych, monitoring prze-
mieszczeñ w tunelach, pomiary osiadañ
gruntów i budynków.

Źródło: Impexgeo

Elektroniczny system badania przemieszczeñ
EPS-02A firmy Nikon

Leica NA 820 i NA 824 – nowa generacja
niwelatorów samopoziomuj¹cych

Niwelatory samopoziomuj¹ce

NA 820 i NA 824 s¹ nastêpca-

mi znanych niwelatorów NA 20

i NA 24.  B³¹d œredni podwój-

nej niwelacji ci¹gu o d³ugoœci

1 km wynosi odpowiednio

2,5 mm i 2,0 mm.

Nowoœci¹ niwelatorów jest wizualny
alarm kompensatora. Jeœli instrument jest
niew³aœciwie spoziomowany, czerwona
plamka œwieci siê w polu widzenia lune-
ty. Praktycznie zapobiega to b³êdom spo-
wodowanym niedostatecznym spoziomo-
waniem instrumentu. Lusterko umieszczo-

ne nad libel¹ pude³kow¹ na wysokoœci
okularu umo¿liwia dziecinnie ³atwe jej
poziomowanie, a nowy kompensator jest
zaprojektowany tak, aby wytrzymaæ pra-
cê w ekstremalnie trudnych warunkach.
Pole widzenia lunety – odpowiednio 4,2 m
i 3,5 m dla celowej o d³ugoœci 100 m – jest
liniowo oko³o 50% wiêksze od porówny-
walnych niwelatorów produkcji japoñskiej
(daje to ponaddwukrotnie wiêksz¹ powierz-
chniê). Tak du¿e pole widzenia i doskona³a
optyka firmy Leica zapewniaj¹ du¿y kon-
trast, pewnoœæ i ³atwoœæ odczytów ³aty, na-
wet w trudnych warunkach oœwietleniowych.
Minimalna odleg³oœæ ogniskowania wy-
nosi zaledwie 0,5 m, upraszcza to pracê
w ciasnych miejscach na placach budów
i w pomieszczeniach zamkniêtych. P³yta
spodnia niwelatorów umo¿liwia wykorzy-
stanie statywów zarówno z p³ask¹, jak
i kulist¹ g³owic¹.
Nowe niwelatory s¹ idealne do szybkiej
i niezawodnej niwelacji w szerokim za-
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kresie zastosowañ.
U¿ycie przez firmê Leica najbardziej za-
awansowanych metod produkcji umo¿li-
wia polepszenie parametrów instrumen-
tów przy jednoczesnej znacznej obni¿ce
kosztów produkcji i ceny.
Źródło: Leica Oddział w Polsce
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